Projekto pirkimo plano Nr. PTC 1.001

TECHNINE SPECIFIKACIJA

FotoSablony tapatinimo jrenginys

Paskirtis

FotoSablony tapatinimo jrenginys yra skirtas taikomiesiems moksliniams tyrimams laboratorijoje, mikroelektronikos ir optoelektronikos prietaisy modeliy bei
prototipy formavimui, jy bandomuyjy serijy gamybai. Pagrindiné jrenginio funkcija yra prototipo elementy piesiniy ir suformuoty fragmenty vienpusis tapatinimas
darbiniame padéklo pavirSiuje, o taip pat ir antrosios pusés piesinio suvedimas, esant dvipusei prototipo konstrukcijai, kai prototipai formuojami ant standartiniy

ir nestandartiniy padékly.

Gamintojas, modelis (Pildo tiekéjas):

Modelis MABA6GEN4 Gamintojas
SUSS MICROTEC

Parametras

Reikalaujamos vertés

Siiilomos specifikacijos
Privalo biiti nurodytos konkrecios specifikacijos

(Pildo tiekéjas)

Eksponavimo rezimai

1. Turi biti instaliuoti sekantys rézimai:

- vakuuminio kontakto (vacuum contact),

- stipraus kontakto (hard contact),

- silpno kontakto (soft contact),

- bekontaktis (proximity).

2. Bekontak¢iame reZime atstumas tarp fotoSablono ir padéklo
reguliuojamas ne siauresniame nei nuo 1 iki 999 mkm intervale
3. Vakuumo slégis vakuuminio kontakto rezime turi biiti
reguliuojamas.

4. Maksimalus padéklo storis vakuuminio kontakto reZimui ne
maziau 1,5 mm.

5. Maksimalus padéklo storis kitiems reZimams ne maziau 5
mm.

1. Yra instaliuoti sekantys rézimai:

- vakuuminio kontakto (vacuum contact),

- stipraus kontakto (hard contact),

- silpno kontakto (soft contact),

- bekontaktis (proximity).

2. Bekontakciame rezime atstumas tarp fotoSablono ir
padeklo reguliuojamas nuo 1 iki 999 mkm intervale
3. Vakuumo slégis vakuuminio kontakto rezime yra
reguliuojamas.

4. Maksimalus padéklo storis vakuuminio kontakto
rezimui 1,5 mm.

5. Maksimalus padéklo storis kitiems rezimams 5 mm.

Prietaiso ekspozicijos
rezoliucija

1. Prietaiso pasiekiama rezoliucija turi biiti ne blogesné kaip:
a) 0,8 mkm vakuuminio kontakto rezime
b) 1,5 mkm stipraus kontakto reZime

1. Prietaiso pasiekiama rezoliucija yra ne blogesné kaip:
a) 0,8 mkm vakuuminio kontakto reZime
b) 1,5 mkm stipraus kontakto reZime




¢) 2,5 mkm silpno kontakto rezime

d) 3 mkm bekontak¢iame rezime, kai atstumas tarp fotoSablono
ir padéklo 20+1 mkm

2. Pasiekiama rezoliucija turi biiti pademonstruota instaliavimo
metu standartiniuose fotoSablonuose.

¢) 2,5 mkm silpno kontakto rezime

d) 3 mkm bekontak¢iame rezime, kai atstumas tarp
fotosablono ir padéklo 20£1 mkm

2. Pasiekiama rezoliucija bus pademonstruota
instaliavimo metu standartiniuose fotoSablonuose.

Eksponavimo sistema

1. UV LED S$viesos Saltinis

2. Pasirenkami bangos ilgiai ekspozicijai yra batini:

2.1. g-linija (436 nm),

2.2. h-linija (405 nm),

2.3. i-linija (365 nm).

2. Turi biti instaliuota galimybé naudoti ekspozicijai vieng i$
instaliuoty bangos ilgiy keiciant jo Sviesos intensyvuma arba
kelis instaliuotus bangos ilgius kei¢iant jy Sviesos intensyvuma
kiekvienam atskirai.

3. Turi biiti pastovios ekspozicijos dozés palaikymas.

6. Turi biiti lengvai kei¢iama krentancio Sviesos srauto
konfigtracija eksponavimo optingje sistemoje tarp §viesos
Saltinio ir eksponuojamo padéklo.

6. Turi buti lengvas perjungimas nenaudojant jrankiy keiciant
Sviesos srauto konfigiiracijg eksponavimui maksimalios
rezoliucijos rezime ( high resolution configuration) vakuuminio
kontakto ekspozicijos metu arba didelio tarpo eksponavimui
(large exposure gap configuration) skirtam bekontak¢io
eksponavimo rezimui kai yra didelis tarpas tarp fotoSablono ir
padeklo.

7. Sviesos intensyvumo tolydumas visame eksponuojamame
plote ne blogesnis kaip +/- 2,5 %.

8. Testinés ekspozicijos rezimas leidziantis eksponuoti
skirtingom ekspozijos dozémis ant to paties padéklo.

9. Turi biiti pauzés nuo kontaktinio rezimo jjungimo iki
ekspozicijos nustatymas visiems kontaktiniams eksponavimo
reZimams.

1. UV LED S§viesos Saltinis

2. Pasirenkami bangos ilgiai ekspozicijai yra :

2.1. g-linija (436 nm),

2.2. h-linija (405 nm),

2.3. i-linija (365 nm).

2. Yra instaliuota galimybé naudoti ekspozicijai vieng i§
instaliuoty bangos ilgiy kei¢iant jo Sviesos intensyvuma
arba kelis instaliuotus bangos ilgius keiciant jy Sviesos
intensyvumga kiekvienam atskirai.

3. Yra pastovios ekspozicijos dozés palaikymas.

6. Yra lengvai kei¢iama krentancio §viesos srauto
konfigtracija eksponavimo optinéje sistemoje tarp
Sviesos Saltinio ir eksponuojamo padéklo.

6. Yra lengvas perjungimas nenaudojant jrankiy keiciant
Sviesos srauto konfigiiracija eksponavimui maksimalios
rezoliucijos rezime ( high resolution configuration)
vakuuminio kontakto ekspozicijos metu arba didelio tarpo
eksponavimui (large exposure gap configuration) skirtam
bekontakéio eksponavimo rezimui Kai yra didelis tarpas
tarp fotoSablono ir padéklo.

7. Sviesos intensyvumo tolydumas visame
eksponuojamame plote +/- 2,5 %.

8. Testinés ekspozicijos rezimas leidzia eksponuoti
skirtingom ekspozijos dozémis ant to paties padéeklo.

9. Yra pauzeés nuo kontaktinio rezimo jjungimo iki
ekspozicijos nustatymas visiems kontaktiniams
eksponavimo rezimames.

Bandiniy staliukas
sutapatinimui

1. Motorizuotas.

2. Judéjimas X ir Y kryptimis bei pasukimas ® kampu apie
statmeng staliukui a§j valdomi vairasvirte (joystick).

3. Maksimali eiga X ir Y kryptimis ne maziau kaip 5 mm.
8. Staliuko Zingsnis ne didesnis kaip 0,15 mkm.

1. Motorizuotas.

2. Judéjimas X ir Y kryptimis bei pasukimas @ kampu
apie statmeng staliukui asj valdomi vairasvirte (joystick).
3. Maksimali eiga X ir Y kryptimis £5 mm.

8. Staliuko Zingsnis 0,15 mkm.




4. Pasukimas ® kampu ne maziau kaip +5°.

5. Turi buti kampo tarp fotosablono ir padéklo kompensavimo
sistema (Wedge Error Compensation) leidzianti pasiekti, kad
skirtumas tarp jy lygiagreciy pavirsiy biity ne didesnis kaip 6
mkm, o kartojant ne maziau kaip 7 ekspozicijas skirtumas tarp
Siy verciy biity ne didesnis kaip 4 mkm.

7. Kampo tarp staliuko ir padéklo kompensavimo sistemos
aptarnavimo proceduros turi biiti atlieckamos jrangos
eksploatavimo vietoje.

4. Pasukimas ® kampu £5°.

5. Yra kampo tarp fotosablono ir padéklo kompensavimo
sistema (Wedge Error Compensation) leidZianti pasiekti,
kad skirtumas tarp jy lygiagre¢iy pavirsiy bty <6 mkm, o
kartojant 7 ekspozicijas skirtumas tarp Siy verciy biity

< 4 mkm.

7. Kampo tarp staliuko ir padéklo kompensavimo
sistemos aptarnavimo procediiros yra atliekamos jrangos
eksploatavimo vietoje.

Virsutinés pusés
sutapatinimas
(TSA-top side alightment)

1. Turi bati: vieno lauko ir suskaidyto lauko (split-field) rezimai.

2. Mikroskopo vaizdas iSvedamas j ne mazesnés jstrizainés kaip
22 coliai vaizduoklj naudojant didelés raiskos kameras.

3. Motorizuotas judéjimas X, Y ir Z kryptimis.

4. Maksimali eiga Y kryptimi ne maziau +20 mm.

5. Motorizuoto judéjimo greicio reguliavimas.

6. Atstumas tarp lauky suskaidyto lauko rezime kei¢iamas ne
siauresniame kaip nuo 13mm iki 150 mm intervale.

7. Funkcija leidzianti keisti matomo lauko dydj nekeiciant
fokuso.

8. Mikroskopo apsvietimas naudojant LED S§viesos Saltinj su
filtru neleidzianciu apSviesti fotorezisto.

9. Sutapatinimo tikslumas ant Si padéklo ne daugiau kaip +0,5
mkm.

10. Dvigubo fokuso funkcija leidZianti tapatinti bekontak¢iame
rezime su tarpu tarp fotoSablono ir padéklo.

11. Rankinis sutapatinimas naudojant vairasvirte arba
automatinis sutapatinimas naudojant programing jranga.

1. Yra: vieno lauko ir suskaidyto lauko (split-field)
rezimai.

2. Mikroskopo vaizdas iSvedamas j 22 coliy vaizduoklj
naudojant didelés raiSkos kameras.

3. Motorizuotas judéjimas X, Y ir Z kryptimis.

4. Maksimali eiga Y kryptimi £20 mm.

5. Motorizuoto judéjimo greicio reguliavimas.

6. Atstumas tarp lauky suskaidyto lauko rezime kei¢iamas
nuo 13mm iki 150 mm intervale.

7. Yra funkcija leidZianti keisti matomo lauko dydj
nekeiciant fokuso.

8. Yra mikroskopo apSvietimas naudojant LED Sviesos
Saltinj su filtru neleidzianciu apSviesti fotorezisto.

9. Sutapatinimo tikslumas ant Si padéklo 0,5 mkm.

10. Dvigubo fokuso funkcija leidzianti tapatinti
bekontak¢iame rezime su tarpu tarp fotoSablono ir
padeklo.

11. Rankinis sutapatinimas naudojant vairasvirte arba
automatinis sutapatinimas naudojant programing jranga.

Apatinés pusés
sutapatinimas
(BSA-top side alightment)

1. Mikroskopo vaizdas i§vedamas | ne mazesnés jstrizainés kaip
22 coliai monitopriy naudojant didelés raiSkos kameras.

3. Motorizuotas judéjimas X ir Y kryptimis.

4. Maksimali eiga Y kryptimi ne maziau +20 mm.

5. Motorizuoto judéjimo greicio reguliavimas.

6. Atstumas tarp lauky suskaidyto lauko rezime kei¢iamas ne
siauresniame kaip nuo 15 mm iki 150 mm intervale.

1. Mikroskopo vaizdas iSvedamas j 22 coliy monitopriy
naudojant didelés raiSkos kameras.

3. Motorizuotas judéjimas X ir Y kryptimis.

4. Maksimali eiga Y kryptimi £20 mm.

5. Motorizuoto judéjimo grei¢io reguliavimas.

6. Atstumas tarp lauky suskaidyto lauko rezime keiciamas
nuo 15 mm iki 150 mm intervale.




7. Funkcija leidZianti keisti matomo lauko dydj nekeiciant
fokuso.

8. Mikroskopo apSvietimas naudojant LED Sviesos Saltinj su
filtru neleidzianciu apSviesti fotorezisto.

9. Sutapatinimo tikslumas ant Si padéklo ne daugiau kaip +1
mkm.

10. Rankinis sutapatinimas naudojant vairasvirte arba
automatinis sutapatinimas naudojant programing jranga.

7. Yra funkcija leidzianti keisti matomo lauko dydj
nekeiciant fokuso.

8. Yra mikroskopo aps$vietimas naudojant LED Sviesos
Saltinj su filtru neleidzianciu apsviesti fotorezisto.

9. Sutapatinimo tikslumas ant Si padéklo +1 mkm.

10. Rankinis sutapatinimas naudojant vairasvirte arba
automatinis sutapatinimas naudojant programing jrangg.

Padékly laikikliai

1. Turi biiti kei¢iami nenaudojant jrankiy.

2. Turi turéti padékly pozicionavimo zymes.

3. Skirti kvadratiniams bandiniams 3x3mm, 10x10mm,
20x20mm, 30x30mm dydzio ir apskritiems padéklams 27, 3” ir
100mm skersmens.

4. Skirti virSutings ir apatinés pus€s sutapatinimui.

1. Yra kei¢iami nenaudojant jrankiy.

2. Turi padékly pozicionavimo zymes.

3. Skirti kvadratiniams bandiniams 3x3mm, 10x10mm,
20x20mm, 30x30mm dydzio ir apskritiems padéklams
27,37 ir 100mm skersmens.

4. Skirti virSutin€s ir apatinés pus€s sutapatinimui.

Fotosablony laikikliai

1. Skirti 4x4* ir 5x5° fotoSablonams su kiauryme tinkama 2 ir
3“ skersmens apskritiems padéklams eksponuoti.

2. Skirti 5x5% ir 6x6* dydzio fotosablonams su kiauryme 4
skersmens padéklams eksponuoti.

3. Specialios formos laikiklis 4“x4* dydzio fotosablonui su
reguliuojama pozicija leidziantis eksponuoti viename Sablone
esancius ne mazesnius kaip 20x20 mm dydZio pieSinius vienas
ant kito naudojant virSutinés pusés sutapatinima.

1. Skirti 4x4* ir 5x5* fotoSablonams su kiauryme tinkama
2 1r 3* skersmens apskritiems padéklams eksponuoti.

2. Skirti 5x5% ir 6x6* dydzio fotoSablonams su kiauryme
4 skersmens padéklams eksponuoti.

3. Specialios formos laikiklis 4“x4* dydzio fotoSablonui
su reguliuojama pozicija leidziantis eksponuoti viename
Sablone esancius 20x20 mm dydzio pieSinius vienas ant
kito naudojant virSutinés pusés sutapatinima.

Saugos funkcijos

1. Turi buti uzraktas neleidziantis atidaryti UV Saltinio jam esant
jjungtam.

2. Motorizuotos dalys turi biiti uzdengtos, apsaugant nuo
operatoriaus nety¢inio kontakto su jomis.

1. Yra uzraktas neleidZiantis atidaryti UV Saltinio jam
esant jjungtam.

2. Motorizuotos dalys yra uzdengtos, apsaugant nuo
operatoriaus nety¢inio kontakto su jomis.

Darbo vietos reguliavimo
galimybés

Prietaiso valdymo jrankiai turi reguliuotis ribose leidZianciose
prietaiso operatoriui dirbti prietaisu sédint arba stovint.

Prietaiso valdymo jrankiai reguliuojasi ribose
leidZianCiose prietaiso operatoriui dirbti prietaisu sédint
arba stovint.

Prietaiso instaliavimo
galimybeés

Prietaiso konfigtiracija turi leisti jj pastatyti ir naudoti patalpos
kampe priglaudziant dvi prietaiso sieneles prie patalpos sieny.

Prietaiso konfigtracija leidzia jj pastatyti ir naudoti
patalpos kampe priglaudZiant dvi prietaiso sieneles prie
patalpos sieny.

Programing jranga

Programiné jranga skirta:

1) prietaiso rankiniam valdymui

2) automatizuotam sutapatinimui

3) rankiniam sutapatinimui

4) eksponavimui pastovios ekspozicijos dozes rezime

Programiné jranga yra skirta:

1) prietaiso rankiniam valdymui

2) automatizuotam sutapatinimui

3) rankiniam sutapatinimui

4) eksponavimui pastovios ekspozicijos dozes reZime




5) eksponavimui pastovaus ekspozicijos laiko rezime
6) Sviesos Saltiniy ekspozicijos metu Sviesos intensyvumo
valdymui

5) eksponavimui pastovaus ekspozicijos laiko rezime
6) Sviesos Saltiniy ekspozicijos metu Sviesos intensyvumo
valdymui

Priedai

1. Biitini visi priedai, uztikrinantys prietaiso veikima pvz.,
kompiuteris, monitorius, vakuumo pompa ir pan.

2. Antivibracinis stalas prietaiso pastatymui.

3. Sviesos intensyvumo matuoklis ir apsauginiai UV akiniai.
4. Testinis fotoSablonas prietaiso rezoliucijai testuoti.

1. Yra visi priedai, uztikrinantys prietaiso veikimg pvz.,

kompiuteris, monitorius, vakuumo pompa ir pan.

2. Yra antivibracinis stalas prietaiso pastatymui.

3. Yra §viesos intensyvumo matuoklis ir apsauginiai UV
akiniai.

4. yra testinis fotoSablonas prietaiso rezoliucijai testuoti.

Irangos pakuoté
transportavimui

Iranga transportavimui turi biiti nuvalyta ir supakuota Svariose
patalpose | pakuote skirtg iSpakuoti instaliavimui S$variose
patalpose.

Iranga transportavimui yra nuvalyta ir supakuota Svariose
patalpose ] pakuote skirtg iSpakuoti instaliavimui Svariose
patalpose.

Elektros maitinimas

Viso jrenginio maitinimas turi biti suderintas su standartiniu
elektros tinklu 1 fazés 220/240 V, 50 Hz arba 3 faziy 380/400 V,
50Hz.

Viso jrenginio maitinimas yra suderintas su standartiniu
elektros tinklu 1 fazés 230 V, 50 Hz

Dokumentacija

Standartinis techninis apras§ymas ir eksploatavimo instrukcijos.

Standartinis techninis apraSymas ir eksploatavimo
instrukcijos.

Mokymai ir prietaiso
funkcijy demonstravimas

Turi biiti ne maZiau kaip dviem pirkéjo atstovams
pademonstruotos prietaiso funkcijos, sutapatinimo tikslumo
virSutinés ir apatinés pusés sutapatinimo reZimams ir
eksponavimo rezoliucijos visiems prietaiso eksponavimo
rezimams atitikimas techniniams reikalavimams gamintojo
patalpose. Pravesti prietaiso visy funkcijy naudojimo ir prietaiso
priezitiros mokymai.

Bus ne maziau kaip dviem pirkéjo atstovams
pademonstruotos prietaiso funkcijos, sutapatinimo
tikslumo virSutinés ir apatinés pusés sutapatinimo
rezimams ir eksponavimo rezoliucijos visiems prietaiso
eksponavimo rezimams atitikimas techniniams
reikalavimams gamintojo patalpose. Bus pravestas
prietaiso visy funkcijy naudojimo ir prietaiso prieziliros
mokymai.

Instaliavimas

Instaliavimas, testavimas ir funkcijy demonstravimas yra butini.
Instaliavimo metu turi buiti pademonstuotas virSutinés puses
sutapatinimo tikslumo ir ekspozicijos rezoliucijos skirtingais
rezimais atitikimas reikalavimams.

Instaliavimas, testavimas ir funkcijy demonstravimas bus
atlikti. Instaliavimo metu bus pademonstruotas virSutinés
puseés sutapatinimo tikslumo ir ekspozicijos rezoliucijos
skirtingais rezimais atitikimas reikalavimams.

Pristatymas

Adresas: Fiziniy ir technologijos moksly centras, Saulétekio al.
3, Vilnius, Lietuva.

Adresas: Fiziniy ir technologijos moksly centras,
Saulétekio al. 3, Vilnius, Lietuva.

Pristatymo ir paslaugy
atlikimo laikas

Ne véliau kaip per 6 mén. po sutarties jsigaliojimo datos

6 mén. po sutarties jsigaliojimo datos

Garantija

Ne maziau 12 mén. nuo instaliavimo datos.

12 mén. nuo instaliavimo datos.




Tiekéjas, teikdamas pasitilyma, prisiima jsipareigojima
laim¢jimo atveju vykdydamas sutartj pilnai padengti garantiniy
paslaugy organizavimo, prekiy transportavimo kastus (jeigu jy
nedengia jrangos gamintojas).

Tiekéjas, teikdamas pasitilyma, prisiima jsipareigojima
laiméjimo atveju vykdydamas sutartj pilnai padengti
garantiniy paslaugy organizavimo, prekiy transportavimo
kaStus (jeigu jy nedengia jrangos gamintojas).

Kiekis

1 vnt.

1 vnt.

Kitos salygos

Teikiant pasitilyma konkursui turi biiti pateikta gamintojo
paruosta techniné dokumentacija, jskaitant testavimo rezultatus,
jei reikia, jrodanti siilomo jrenginio parametry atitikimg
reikalaujamoms vertéms.

Teikiant pasitlymg konkursui yra pateikta gamintojo
paruosta technin¢ dokumentacija, jskaitant testavimo
rezultatus, jei reikia, jrodanti sitilomo jrenginio parametry
atitikimg reikalaujamoms vertéms.




